Projekt

KOMPAKTNIHO MEMS PIRANI MANOMETR PRO ROBUSTNI
TECHNOLOGICKE APLIKACE

je spolufinancovan se statni podporu Technologické agentury CR vramci Programu
TREND. Tento projekt byl financovan vramci Narodniho planu obnovy z evropského
Nastroje pro oziveni a odolnost.

Cilem projektu je vyvinout zcela novy MEMS Pirani manometr, jehoz hlavni pfidanou hodnotu bude
MEMS sensor pfipraveny pomoci pokrocCilych metod plazmatické depozice funkCnich vrstev.
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